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1 シンプル構造で 1.5mg/L の高い脱気性能

メンテナンスフリー、簡単操作

コンパクト

・ろ過装置設置時の煩わしい追加工事なし
・後設置可能、取付かんたん

・機械的なシンプル構造なため、
  故障、定期的な清掃、消耗品もなし
・エア不要。電源を入れるだけで即使用が可能

コンパクト設計で省スペースを実現

脱気膜の交換不要！

消耗品のランニングコスト大幅削減！

それに伴う廃棄物も削減！ 環境対策にも効果あり

特許出願中

真空 脱気装置
新製品
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仕様

時間経過 と 溶存酸素量

処理能力 約30L/min
他の処理能力も対応可能です。ご相談ください。

仕様の詳細については、ご相談ください。

使用液温度 5～4０℃

供給電源 3相　AC２００V　５０/60Hz

消費電力 1.15ｋW
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用途例

【精密部品、電子部品、医療器具】
　超音波洗浄の効率向上

【半導体】
　現像液、リンス液、レジスト除去液の
　気泡による問題を解決

【化学、塗料】
　酸化重合防止

【飲料、食品】
　色味や味への影響防止

【ボイラー、高温液移送、スチーム】
　配管類のサビ防止

【測定機器】
　気泡による測定不良防止

【農業】
　根部障害の病気予防

新方式

真空 脱気装置


